
 

 

                       2015 18  1/1 

 

 

            

 
 

 

 

(Si)

(GaN)

GaN

 
 

GaN/Si

Si GaN Si

70 90% CO2 4%

2013

GaN/Si  

 

 

 

 

                

 

        

 

      

 
 

28 13:30 2015

 

 

 

TEL 052-735-5544  E-mail: egawa.takashi@nitech.ac.jp 
  

TEL: 052-735-5647     E-mail: pr@adm.nitech.ac.jp 
 
DOWA    
Tel: 03-6847-1106      E-mail: info_dowa@dowa.co.jp 

 

 

Si AlGaN/GaN   

 

  

 

1

MOCVD

A, B D, E, F

 

mailto:egawa.takashi@nitech.ac.jp

